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摘要(译)

本发明提供了一种用于制造有机电致发光显示设备的方法，所述有机电
致发光显示设备包括衬底和多个像素，每个像素包括两种或更多种类型
的子像素，所述像素被布置在所述衬底的显示区域中，并且在子像素之
中，一种类型的子像素为以一定的间隔设置的指定子像素。通过使用在
与从显示区域的侧端起计数的第(2n-1)个指定子像素对应的位置处具有开
口的掩模选择性地形成从显示区域的侧端起计数的第(2n-1)个指定子像素
(其中n表示1或更大的整数)、并且使用在与从侧端起计数的第(2n)个指定
子像素对应的位置处具有开口的掩模选择性地形成从侧端起计数的第(2n)
个指定子像素，来形成所述指定子像素。
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